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摘要(译)

本发明实施例公开了一种液晶显示器玻璃基板的曝光方法，包括：提供
至少两个光掩膜板，每一光掩膜板包括有效区域及非有效区域，在所述
有效区域的周围设置有多个对位精度测量检查标记；将每一光掩膜板分
别在单独的基准基板的相应位置上进行曝光，并对多个对位精度测量检
查标记进行测量，根据测量结果确定是否需要对所述曝光参数进行补
正，获得每一光掩膜板准确的曝光参数；将每一光掩膜板的准确的曝光
参数进行合并，并将所述至少两个光掩膜板利用后并后的曝光参数依次
在同一基板的对应位置上进行曝光，获得曝光后的图案。根据本发明的
实施例，可以提高TFT阵列基板与彩色滤光片基板的对准的精度，从而
提高液晶显示器面板的产品良率。
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